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内容概要

　　《微机电系统》是在教育部对研究生推荐教材《微机械与微细加工技术》的基础上，结合微机电
系统领域最新的研究成果编著而成的。
全书共分为六章，分别介绍了MEMS发展历程，MEMS理论基础，MEMS基本工艺技术，MEMS设计技
术，典型微器件与微系统和微测试技术。
在介绍微加工工艺方面，《微机电系统》结合大量工艺实例，易于学生理解，有助于提高其动手能力
；对各种典型微机电器件的介绍，大部分来源于实验室的课题研究实例，内容充实新颖。

　　《微机电系统》可以作为高年级本科生和研究生学习微机电系统的教材使用，还可以作为工程技
术等专业人员的参考手册。
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章节摘录

　　（4）谐振式微压力传感器。
谐振式压力传感器输出的是振动元件谐振频率的变化。
谐振式压力传感器可分为两种：　　1）振动膜式。
此时，谐振频率的变化依赖于膜片的上下压差，该类型谐振式微压力传感器的谐振频率不仅依赖于压
力，而且还依赖于膜片附近气体的种类和温度，进而造成气体与谐振器的相互作用，并且化学物质和
灰尘的吸附以及腐蚀作用都将改变谐振器的质量，并引起传感器的输出漂移。
　　2）膜上振动结构式。
压差引起膜的挠曲，振动结构的谐振频率随膜片表面的应力变化而改变。
在一定的量程范围内，谐振频率的改变与外加压力之间有很好的线性关系。
因此，通过检测梁的谐振频率，就可达到压力检测的目的。
　　谐振式压力传感器的优点在于准数字信号输出，抗干扰能力强，分辨力和测量精度高，长期稳定
性好。
但是存在的问题在于制造工艺复杂，且一般情况下振动元件集成在挠曲膜上，谐振器和膜之间的耦合
会引起许多问题。
目前随着制造技术的发展以及研究的不断深入，其中一些问题已经得到很好的解决，谐振式压力传感
器已经成为当前研究的热点之一。
　　（5）光纤微压力传感器。
光纤微压力传感器是以光为载体、光纤为媒质，感知和传输外界压力信号的一种新型传感器。
光纤微压力传感器可分为功能型和非功能型两种。
　　1）功能型，是在外界压力作用下对光纤自身的某些光学特性（强度、相位等）进行调制，调制
区在光纤之内，光纤同时具有“感知”和“传输”两种功能，因此又称内调制光纤压力传感器或传感
型光纤压力传感器。
　　2）非功能型，是借助其他光学敏感元件来完成传感功能，调制区在光纤之外，光纤在系统中只
起传输作用，因此称之为外调制光纤压力传感器或传光型光纤压力传感器。
 　　⋯⋯
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